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기술 개요

< 전산해석 >

■ 상용 HFCVD 장비의 국산화를 위하여 다양한 형상에 대한 전산해석을 통

한 운전조건 제시

적용분야

< 전산해석 >

■ CFD(Computational Fluid Dynamics) 코드인 ANSYS-FLUENT를 이

용하여 열유동을 계산함으로 시스템내부의 3차원 온도분포를 예측할 수 

있음.

기술 특징

활용사례

■ 활용사례 - 검증실험
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탄소코팅막 제조장비 내 실험적 
측정온도 전산해석 기술

[HFCVD]

고품질의 박막제조를

위한 최적의 

운전조건 제시

상용유체코드를 이용한

3차원 전산해석

이색분광원리를 적용한 

온도측정법

두 값의 비율을 통해 온도측정

기존 장비 대비 25%

수준으로 대형화한

시스템 전산해석

실험을 통한 타당성 검증

< 온도측정 >

■ 광학장비를 통하여 고온물체의 열복사선을 분석하고 이색분광원리를 통

하여 온도를 측정할 수 있음.

< 온도측정 >

■ 상용이색분광온도계 대비 1/3의 가격의 광학장비를 이용한 고온물체의 

온도측정

상용 HFCVD 시스템의

온도측정 및 고온물체

진단에 응용
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